Kontrola drsnosti povrchu :)

Pri kontrole drsnosti povrchu vyuZivame metédy, ktoré mozZzno zaradit do kategorii
kvalitativne a kvantitativne.

Kvalitativhe metédy

Principom kvalitativnych metdd sledovania drsnosti povrchu, je porovnavanie kontrolovaného povrchu so
vzorovym povrchom, ktorého je drsnost zndma. Porovnavat mdZzeme len povrchy, ktoré su opracované
rovnakym, alebo asporn podobnym spésobom. Nasledne dospejeme k vysledku, ¢i kontrolovana plocha je bud
hladSia alebo drsnejSia, respektive, Ze je v rozmedzi dvoch po sebe nasledujucich vzoriek, napriklad 3,2 um
a6,3pum.

Na porovnavanie vzoriek sa vyuzivaju tzv. vzorkovnice (Obr.8). Vzorky su zoradené do jednotlivych kolekcif
obsahujuce etalény (vzorky). Tieto vzorky su obrobené réznymi druhmi obrabania v réznych stupfioch drsnosti.
Porovnavanie vzoriek sa vykonava hmatom a zrakom. Porovnavanie hmatom umozZiuje presnejSie rozliSenie
dvoch drsnosti. Pri porovnavani zrakom je mozné si dopomdct lupou, alebo sa vyuZivaju porovnavacie
mikroskopy.
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Vzorkovnica drsnosti povrchov
Kvantitativhe metédy

Vysledkom kvantitativnej metédy kontroly drsnosti povrchu je Ciselnd hodnota. Tato ¢iselna hodnota sa
stanovuje pomocou niektorej veli¢in R, alebo R,. Meracie prostriedky na zistovanie drsnosti rozdelujeme na:

- mechanické (elektromagnetické),
- optické.

Mechanické prostriedky

Mechanické, alebo elektromagnetické prostriedky snimaju povrch cez pohyblivy dotyk proti pevnej patke.
Elektronické snimace, ktoré vyhodnocuju veli¢inu R, snimaju zmenu polohy snimaca. Takéto prostriedky su
oznaCované ako profilomeri, alebo ak maju grafické zariadenie na vnimanie povrchu, si oznacené ako
profilografy.

Optické prostriedky

Optické meracie prostriedky vacsSinou tvoria mikroskopy. Postup merania spociva v tom, Ze premeriavame
priehlbiny aj vystupky povrchu, ktoré su spristupnené mechanickym rezom. Z nameranych hodndt vypocitame
podla vzorcov hodnoty R, a R,.

Dvojité mikroskopy odstranuju nevyhodu mechanického rezu - poSkodenie suciastky tym, Ze vytvaraju tzv.
svetelny rez. Interferencné mikroskopy zasa vytvaraju interferen¢né pasiky skiimaného povrchu.
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